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HAUPTVERSAMMLUNG 1934

SatzungsgemiB wird hiermit bekanntgemacht, dak die diesjihrige Hauptversammlung

VOM 22. BIS 26. MAI 1934 IN KOLN (RHEIN)

stattfindet. Die Mitgliederversammlung ist fiir den 23. Mai 1934 in Aussicht genommen. Gleichzeitig wird die

ACHEMA VII

veranstaltet, die nach den bisher vorliegenden Ergebnissen wieder sehr umfangreich und fiir alle Mitglieder
sehr lehrreich gestaltet wird.

Das ausfiihrliche vorliufige Programm wird mit den Anmeldevordrucken im Laufe des Mirz veroffentlicht.
Vortragsanmeldungen fiir die Fachgruppensitzungen werden auf besonderen Vordrucken — erhiltlich durch
die Geschiiftsstelle des V.d.Ch. ausschlieBlich an die Geschiftsstelle des Vereins deutscher Chemiker,
Berlin W 35, Potsdamer StraBe 103a, bis spitestens zum 27, Miirz 1934 erbeten.

Die Einladung zu zahlreicher Teilnahme, die hiermit an alle Mitglieder ergeht, richtet sich nicht zuletzt
ganz besonders auch an die Mitglieder des DTYV., die durch das Abkommen vom 13. 9. 1933 seit 1. Oktober
zugleich Mitglieder des V. d. Ch. geworden sind. Die Tagung muf} ein eindrocksvolles Bild der Geschlossenheit
des Chemikerberufes bieten, der im V.d.Ch. so vollzihlig zusammengefalit ist, wie dies kaum ein anderer
technisch-wissenschaftlicher Beruf bisher erreicht hat.

VEREIN DEUTSCHER CHEMIKER E.V.

Das neue genormte Verfahren zur Bestimmung der Lichtempfindlichkeit
photographischer Negativschichten fiir bildmdhige Aufnahmen®.

Von Dr. MarTiN BiLtz, Dessau.

Die photographischen Schichten, das Negativ- und

(Eingeg. 18. Januar 1931.)
Negativmaterial fiir bildmaBige Aufnahmen. Der Grund

das Positivmaterial, haben heute eine so hohe Giite er-
reicht, daB fast jedes Negativ ein gutes Positiv zu liefern
imstande ist, mit einer einzigen Ausnahme: bei Unter-
belichtung. Wéhrend namlich selbst mehrtausendfache
Uberbelichtung, d. h. eine Belichtung, die mehr als
tausendmal so hoch ist, als zur Erzielung eines brauch-
baren Negativs notwendig ist, von vielen modernen
Negativschichten noch gute Kopien liefert, ist von unter-
belichteten Negativen niemals mehr ein brauchbares
Positiv zu erzielen. Aus diesem Grunde ist die mini-
male Belichtungszeit (bei gegebener Blendenéffnung)
heutzutage von besonderer Wichtigkeit, und ihre Ermitt-
lung stellt praktisch die einzige Schwierigkeit fiir den
Photographierenden dar.

Zur Bestimmung der minimalen Be-
lichtung ist die Kenntnis zweier Groflen nétig:

1. der mittleren Leuchtdichte (Flichenhelle) der
dunkleren Teile des aufzunehmenden Objektes;

(Hierfiir sind zahlreiche Belichtungsiafeln sowie subjektive
und objektive Belichtungsmesser in Gebrauch, von denen wohl
den objektiv messenden Geriten, die sich einer Photozelle als
lichtempfindlichen Organs bedienen, die Zukunft gehort.)

2. der Empfindlichkeit der Negativschicht.

Die Normung bezieht sich auf ein Verfahren
zur Bestimmung der Lichtempfindlichkeit von

*) In den folgenden Ausfiihrungen wird auf Bitte der
Schriftleitung Bedeutung und Anwendbarkeit der neuen Nor-
mung behandelt. Sie ist aus der Zusammenarbeit von Wissen-
schaft und Industrie entstanden.
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zur Schaffung einer neuen genormten Methode hierfiir
liegt in der Unbrauchbarkeit der bisher iiblichen
Methoden, der Grund, weshalb gerade dieses Verfahren
vor den .Verfahren zur Bestimmung anderer photo-
graphisch ebenfalls wichtiger Eigenschaften (Farben-
empfindlichkeit, Kornigkeit usw.) genormt wurde, liegt
in der oben bereits erlduterten, besonders grofien

-Wichtigkeit der Kenntnis der Schichtempfindlichkeit fiir

den Photographierenden.

Die bisher in Deutschland tbliche Angabe der Empfind-
lichkeit von Negativmaterial in Grad Scheiner geht auf den
Potsdamer Astronomen J. Scheiner zuriick, der im Jahre 1894
cinen Apparat zur Messung der Empfindlichkeit photographi-
scher Schichten beschrieben hat (1). Scheiner charakterisierte
die Empfindlichkeit dureh den ,,Schwellenwert: Er lief3 auf
einen Streifen der zu priifenden Platte geselzméflig abgestufle
Lichtmengen fallen und stellie nach Entwickeln und Fixieren
des Streifens fest, welche Lichtmenge eine eben vom Unter-
grunde sich abhebende Schwiarzung verursacht. Diese Licht-
menge wiahlie er als Maf3 der Empfindlichkeit; er bezeichnete
die Empfindlichkeit als um so hoher, je niedriger die zur
Hervorrufung der Schwelle notwendige Lichtmenge war. Es
stellte sich bald heraus, daff dieses fiir astronomische Zwecke
geschaffene Verfahren — fiir die es noch heute u. U. brauch-
bar ist — Empfindlichkeitswerte liefert, die, beim bildméfiigen
Photographieren verwertet, Fehlbelichtungen verursachen. Eine
photographische Negativschicht ist ndmlich fiir das bildm#Gige
Photographieren dann praktisch hoher empfindlich als eine
andere, wenu sie schon bei einer Belichtung, die kiirzer ist als
die der anderen, ein Negativ liefert, von dem ein brauchbares
Positiv hergestellt werden kann. Mit dieser praktischen
Empfindlichkeit geht aber die Schwellenempfindlichkeit, die
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